
























































































专利名称(译) 沉积掩模，使用它的显示单元的制造方法和显示单元
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摘要(译)

提供了沉积掩模和显示单元及其制造方法。红色连续有机层，绿色连续
有机层和蓝色连续有机层共同设置在有机发光器件的矩阵结构的两条或
更多条线上。红色，绿色和蓝色连续有机层的延伸方向上的膜厚度分布
被溶解，并且孔径比可以提高那么多。
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